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摘要(译)

公开了一种新型转移材料。转移材料至少包括载体，并且在其上包括光
学单轴或双轴各向异性层和光敏聚合物层。还公开了一种制备液晶盒基
底的新方法。该方法至少包括[1]将如权利要求1-11中任一项所述的转移
材料层压在基材上; [2]从层叠在基板上的转印材料上除去支撑体; [3]使设
置在基板上的光敏聚合物层曝光。
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